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(54) GASSPEICHER

(57) Gasspeicher mit einem Gasspeicherraum
(20) und zumindest einer den Gasspeicher-
raum (20) zumindest teilweise umgeben-
den Membran (1, 2) sowie zumindest eine
aus dem Gasspeicherraum (20) fiihrende
Ableitung (40) zum Ableiten des gespei-
cherten Gases, wobei in der zumindest
einen Membran (1, 2) eine verschlieRbare
AufRen-Durchgangséffnung (3) ausgenom-
men ist, Uber welche der Gasspeicherraum
(20) im unverschlossenen Zustand der
AuRen-Durchgangsoéffnung (3) mit der Um-
gebung kommuniziert.
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ZUSAMMENFASSUNG

Gasspeicher mit einem Gasspeicherraum (20) und zumindest einer den
Gasspeicherraum (20) zumindest teilweise umgebenden Membran (1, 2) sowie
zumindest eine aus dem Gasspeicherraum (20) fuhrende Ableitung (40) zum
Ableiten des gespeicherten Gases, wobei in der zumindest einen Membran (1, 2)
eine verschlieBbare AuBen-Durchgangséffnung (3) ausgenommen ist, iiber welche
der Gasspeicherraum (20) im unverschlossenen Zustand der AuRen-
Durchgangséffnung (3) mit der Umgebung kommuniziert.

(Fig.6)

-10-
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Die Erfindung betrifft einen Gasspeicher mit einem Gasspeicherraum und zumindest
einer den Gasspeicherraum zumindest teilweise umgebenden Membran sowie
zumindest eine aus dem Gasspeicherraum fiihrende Ableitung zum Ableiten des
gespeicherten Gases.

Membran-Gasspeicher gibt es mittlerweile in den verschiedensten Varianten, welche
die vorlbergehende Speicherung von Gasen ermdglichen, die z.B. bei
Biogasanlagen aus in der Landwirtschaft anfallenden Abfallen kontinuierlich
gewonnen werden.

Die Gasableitungsrohre bzw. —schlduche zur Weiterleitung des gespeicherten Gases
sind bisher entweder in Bodennshe, z.B. bei in Bodennahe eingespannten
Doppelmembran-Gasspeichern, oder in einer Behilterwand, z.B. bei auf Behaltern
aufgesetzten Membran-Gasspeichern, vorgesehen, wodurch sich sehr leicht
Gasrohrverschliisse ausbilden kénnen, wenn es zur Substratuberfullung oder
Schaumbildung in den Biogasbehaltern kommt.

Da die erzeugte Gasmenge stark variieren kann, besteht weiters das Problem der
Belastungssicherheit der Gasspeichermembran durch Gasiiberdruck oder auch
Gasunterdruck. Eine dadurch entstehende Beschadigung der Gasspeichermembran
verursacht hohe Kosten.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Gasspeicher der eingangs genannten Art
anzugeben, welcher eine verlaBliche Gasableitung und das Vorsehen einer Uber-
und Unterdrucksicherung erméglicht.

Weitere Aufgabe ist es, einen Gasspeicher anzugeben, der eine einfache
Uberwachung und Messung des Zustandes im Inneren desselben sowie eine
zusétzliche Form der Wartung erméglicht.

ErfindungsgemaR wird dies dadurch erreicht, da in der zumindest einen Membran
eine verschlieBbare AuBen-Durchgangséffnung ausgenommen ist, iber welche der
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Gasspeicherraum im unverschlossenen Zustand der AuBen-Durchgangséffnung mit
der Umgebung kommuniziert.

Uber die AuBen-Durchgangséffnung kann ein Zugang durch die Membran des
erfindungsgeméaRen Gasspeichers hindurch vorgesehen sein, der verschiedenen
Zwecken dienen kann. Beispielweise kann entstehendes Gas abgeleitet, der
Innenraum des Gasspeichers optisch kontrolliert oder auf diesen zugegriffen werden.
Weiters kénnen Messungen von der AuBen-Zugangsoéffnung der Membran aus
durchgefiuihrt werden.

Weiters kann die AuBen-Durchgangséffnung als Wartungséffnung fiur diverse
Komponenten, insbesondere Tauchmotorrithrwerke und als Offnung  zur
Substrateinbringung Anwendung finden.

Auch die Ausbildung einer kontrollieten und leicht austauschbaren
Materialschwachstelle kann an der AuRen-Durchgangséffnung verwirklicht sein.

Es konnen im Rahmen der Erfindung aber auch zwei oder mehrere AuRen-
Durchgangséffnungen beliebiger GréRe und Form ausgefiihrt sein. Auch die
Bauform des erfindungsgeméRen Gasspeichers kann je nach Bedarf unterschiedlich
ausgebildet sein. So kann die Erfindung auch in ballonférmigen Gasspeichern
eingebaut werden, bei welchen die Membran in Bodennzhe befestigt ist.

In einer Ausfuhrungsform der Erfindung kann der Gasspeicher in an sich bekannter
Weise mit einer AuBenmembran und einer Innenmembran ausgestattet sein, wobei
die verschlieBbare AuBen-Durchgangséffnung durch die AuRenmembran hindurch
ausgebildet ist, und in der Innenmembran eine korrespondierende Innenmembran-
Durchgangséffnung ausgenommen ist, welche tiber einen flexiblen Schacht dichtend
mit der AuRen-Durchgangséffnung verbunden ist.

Um die Spannung der Membran trotz der AuBen-Durchgangséffnung gleichmaRig
aufrechtzuerhalten kann diese kreisformig ausgebildet und durch einen ringférmigen
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Flansch begrenzt sein, der mit der Membran verbunden ist oder durch diese gehalten
ist.

Wie bereits erwahnt kann die AuBen-Durchgangséffnung verschiedenen Zwecken
dienen, sie ermdglicht neben anderen Vorteilen eine stirkere Entkopplung der
Membranherstellung und der vor Ort zu leistenden Arbeiten an den
Befestigungsteilen fur den Gasspeicher, insbesondere hinsichtlich
Fertigungstoleranzen und Montageungenauigkeiten. So kann die Ableitung des
entstehenden Gases durch die Membran hindurch erfolgen und es miissen keine
baulichen MaRnahmen fir die Gasableitung im Fundament oder in der Behélterwand
vorgenommen werden.

GemaR einer Weiterbildung der Erfindung kann die AuRendurchgangséffnung durch
einen Deckel mit einem Durchsichtfenster verschlossen sein, sodaR durch den
Deckel hindurch in den Gasspeicherradm gesehen werden kann. Dies ist besonders
dann von Vorteil, wenn bei Gasspeichern mit einer Doppelmembran das
Durchsichtfenster eine Sicht durch beide Membranen, sowohl die AuRen- als auch
die Innenmembran hindurch zul&Rt.

Eine alternative Ausfilhrungsform der Erfindung kann darin bestehen, daR die
AuBendurchgangséffnung mit einem Deckel verschlossen ist, der einen durch den
Deckel hindurcherstreckenden AnschluRstutzen aufweist, an den ein Gas-
Abgangsrohr zum Ableiten des im Gasspeicherraum gespeicherten Gases
anschlieBbar ist.

Auf diese Weise kann die Gasableitung von einer relativ hohen Stelle innerhalb des
Gasspeichers stattfinden und ein Verlegen oder Verstopfen des Gasableitungsrohrs
durch einen zu hohen Substratstand wird dadurch verunméglicht.

Weiters kann vorgesehen sein, daB die AuBendurchgangséffnung mit einem Deckel
verschlossen ist, der eine Soll-Bruchstelle ausbildet, sodaR bei Uberschreiten des
maximal zuléssigen Druckes im Gasspeicherraum der Deckel an der Sollbruchstelle
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bricht. Eine Beschadigung der Membran kann durch die Notdffnung vermieden
werden.

Es kénnen in weiterer Fortbildung der Erfindung tber die AuRendurchgangséffnung
Sensor- oder MeRvorrichtungen mit dem Gasspeicherraum in Kontakt sein, um auf
diese Weise Messungen, wie Fllstands-, Temperatur- oder Druckmessungen sowie
Gasanalytik durchzufithren oder Proben zu entnehmen.

Fur viele Anwendungen hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn die
AuBlendurchgangséffnung in der Umgebung der Behalterwand ausgebildet ist.

In manchen Fallen ist der Einbau z.B. eines starren Schachtes oder eines anderen
Einbauteils durch die Begrenzung des Gasspeichers hindurch erwiinscht. GemaR
einer weiteren Ausbildung der Erfindung kann dies dadurch geschehen, daB durch
die AuBen-Durchgangsoffnung ein Kérper, z.B. ein starrer Schacht hindurchgefihrt
ist, der mittels einer biegsamen oder faltbaren Abdeckung, welche entlang eines
Umfangsbereiches des Koérpers und entlang des Umfanges der AuRen-
Durchgangséffnungsbegrenzung  dichtend befestigt ist, in der AuBen-
Durchgangséffnung gehalten ist. Damit kénnen die Membran durchdringende Kérper
bzw. Einbauteile trotz Montageungenauigkeiten und/oder Fertigungstoleranzen
eingebaut werden, da die balgartige, biegsame oder faltbare Abdeckung diese
aufnehmen kann, wobei der Durchmesser der AuBen-Durchgangséffnung
entsprechend auf die maximal auftretenden Toleranzen oder Ungenauigkeiten
abgestimmt werden kann.

Fur die Anwendung bei Doppelmembran-Gasspeichern kann der Koérper weiters
durch die Innenmembran-Durchgangséffnung hindurchgefihrt sein, und der
Randbereich der Innenmembran-Durchgangséffnung entlang des Umfangsbereiches
des Korpers dichtend befestigt sein. Die nicht-straffe Ausfilhrung der Innenmembran
behindert eine Relativbewegung des auf diese Weise eingebauten Kérpers nicht.
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Nachfolgend wird die Erfindung anhand der in den Zeichnungen dargesteliten
Ausfiihrungsbeispiele eingehend erlautert.

Fig.1 zeigt eine teilweise perspektivische Ansicht einer Ausfihrungsform des
erfindungsgeméaRen Gasspeichers;

Fig.2 zeigt ein Detail des Gasspeichers gemaR Fig.1;

Fig.3 zeigt einen teilweisen Schnitt durch die Ausfiihrungsform  des
erfindungsgeméRen Gasspeichers gemaR Fig.1 und 2;

Fig.4 zeigt einen teilweisen Schnitt durch eine weitere Ausfiihrungsform des
erfindungsgeméaRen Gasspeichers;

Fig.5 eine schematische Draufsicht auf einen Teil des Gasspeichers gemahR Fig.4;
Fig.6 zeigt einen teilweisen Schnitt durch eine weitere Ausfuhrungsform des
erfindungsgeméaen Gasspeichers;

Fig.7 eine schematische Draufsicht auf einen Teil des Gasspeichers gemaR Fig.6;
Fig.8 zeigt einen teilweisen Schnitt durch eine weitere Ausfihrungsform des
erfindungsgeméaRen Gasspeichers und

Fig.9 eine schematische Draufsicht auf einen Teil des Gasspeichers gemaB Fig.8.

Fig.1, 2 und 3 zeigen einen Gasspeicher mit einem in seinem Inneren vorhandenen
Gasspeicherraum 20, welcher von einer hohlzylinderartigen AuRenwand 30 und
einer Membran 1 umgeben ist, die in Form einer flachen Kuppe! von der AuBenwand
30 ausgehend aufgespannt ist. Die dafiur erforderlichen Spannelemente 70 sind im
oberen Bereich der AuBenwand 30 ausgebildet.

Erfindungsgem&R ist in der Membran 1 an einer Stelle, die sich im gezeigten Beispiel
in der Umgebung der AuBenwand 30 befindet, eine verschlieRbare AufRen-
Durchgangséffnung 3 ausgenommen, (ber welche der Gasspeicherraum 20 im
unverschlossenen Zustand der AuRen-Durchgangséffnung 3 mit der Umgebung
kommuniziert. Im Beispiel gemaR Fig.1, 2 und 3 ist die AuBen-Durchgangséffnung 3
durch einen kreisrunden Deckel 10 verschlossen.

Die AuBen-Durchgangséffnung 3 ist dabei kreisférmig ausgebildet und durch einen
ringférmigen Flansch 9 begrenzt, der mit der Membran 1 verbunden ist, indem die an
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dieser Stelle kreisférmig ausgenommene Membran 1 um den Flansch 9 geschlagen
und der Membran-Randbereich auf der Unterseite der Membran 1 verschweiBt ist.

Da die gesamte Membran 1 unter mechanischer Spannung steht, muB der
ringférmige Flansch 9 die sich aus dieser Spannung ergebenden Krafte aufnehmen.

Es konnte die AuRen-Durchgangséffnung aber auch durch eine andere Flanschform
definiert sein oder in einer grundsétzlich anderen Realisierungsform vorliegen.

Entlang des Umfanges des Flansches 9 sind gleichméRig beabstandete
Schraubenbolzen 25 angeordnet, mit deren Hilfe der Deckel 10 gegeniber dem
Flansch 9 festgespannt werden kann.

In der Ausfilhrungsform gemaB Fig.1, 2 und 3 ist neben der Membran 1, welche als
AuBenmembran die duBere Hille nach oben hin bildet, eine weitere Membran als
variable Innenmembran 2 vorgesehen, die in Abhéngigkeit von der im Gasspeicher
enthaltenen Gasmenge eine unterschiedliche Ausdehnung annehmen kann, wie
durch die strichlierten Linien angedeutet ist. Ein druckgeregeltes Stutzvolumen oder
ein Luftvolumen zwischen der AuRenmembran 1 und der Innenmembran 2 sorgt bei
einer Ausdehnung oder bei einer Kontraktion der Innenmembran 2 fur einen
Ausgleich.

Die verschlieBbare AuBen-Durchgangséffnung 3 ist durch die AuBenmembran 1
hindurch ausgebildet, wobei in der Innenmembran 2 eine korrespondierende
Innenmembran-Durchgangséffnung 4 ausgenommen ist, welche tber einen flexiblen
Schacht 8 dichtend mit der AuBen-Durchgangséffnung 3 verbunden ist. Damit der
flexible Schacht 8 die Bewegung der Innenmembran 2 mit ausfithren kann, sind
Reife (nicht dargestellt) im Schacht 8 als Abstandshalter vorgesehen, die entlang
eines Fuhrungselements 26 gefihrt sind, das zusammen mit dem Schacht 8 und mit
seinen Enden einerseits an der AuRenmembran 1 ber eine
Klemmring/Gegenflansch-Anordnung 17 angeklemmt und andererseits an der
Innenmembran 2 angeschweif3t ist.
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Es ergibt sich somit bei gedffnetem Deckel 10 eine durchgehende Verbindung
zwischen der Umgebung und dem Gasspeicherraum 20 durch die AuRen-
Durchgangséffnung 3, den flexiblen Schacht 8 und die Innenmembran-
Durchgangséffnung 4 hindurch.

Wenn der Deckel 10 transparent oder durchsichtig ausgebildet ist, kann er z.B. der
Beobachtung des Gasspeicherraumes 20 von auBen dienen, was im Beispiel gemaR
Fig.1, 2 und 3 von besonderem Vorteil ist, da der mit einem Durchsichtfenster
ausgestattete Deckel 10 die Sicht durch sowohl die AuBen-Durchgangséffnung 3 der
AuRBenmembran 1 als auch die Innenmembran-Durchgangséffnung 4  der
Innenmembran 2 hindurch erméglicht.

Im Ausfiihrungsbeispiel geméaR Fig. 4 und 5 ist die AuBendurchgangséffnung 3 mit
einem Deckel 10" verschlossen, der einen sich durch den Deckel 10’
hindurcherstreckenden AnschluRstutzen 41, der an diesem angeflanscht ist,
aufweist, an den ein Gas-Abgangsrohr 40 zum Ableiten des im Gasspeicherraum 20
gespeicherten Gases anschlieBbar ist. Um eine Schwingungsentkopplung zu
erzielen und Bewegungen der Membran 1 nicht direkt auf das Gas-Abgangsrohr 40
zu Ubertragen, ist ein elastisches Rohr-Ubergangsstiick 44 ausgebildet. Es kann
aber zu diesem Zweck das Gas-Abgangsrohr 40 auch insgesamt als flexibler
Schléuch ausgefihrt sein.

Weiters sind im Deckel 10’ Sensor- oder MeRvorrichtungen 23 vorgesehen, die tber
die AuBen-Durchgangséffnung 3 mit dem Gasspeicherraum 20 in Kontakt sind.

Die konstruktive Gestaltung der Gasableitung oder MeRerfassung durch die Au'lzen-
Durchgangséffnung 3 hindurch kann im Rahmen der Erfindung variieren.

Das gespeicherte Gas kann unabhéngig von der Boden- und Wandkonstruktion des
erfindungsgeméRen Gasspeichers durch die Innen 2 - und AuRenmembran 1
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hindurch abgeleitet werden, was eine konstruktive Vereinfachung und zugleich den
Vorteil einer relativ hoch gelegenen Gasentnahmestelle aufweist.

Im Ausfuhrungsbeispiel gemaR Fig.6 und 7 weist der erfindungsgemaRe
Gasspeicher nur die Membran 1 als &uRere Abdeckung auf, sodaB die AuBen-
Durchgangséffnung 3 unmittelbar an den Gasspeicherraum 20 angrenzt und keine
variable Innenmembran vorgesehen ist.

In einem in den Zeichnungen nicht dargestellten Ausfiuhrungsbeispiel des
erfindungsgeméRen Gasspeichers ist die AuRendurchgangséffnung mit einem
Deckel verschlossen, der eine Soll-Bruchstelle ausbildet, sodaB bei Uberschreiten
des maximal zulassigen Druckes im Gasspeicherraum der Deckel mit der Soll-
Bruchstelle nachgibt und den Uberdruck oder Unterdruck im Inneren des
Gasspeichers ausgleicht . |

Im Ausfiihrungsbeispiel gemaR Fig.8 und 9 ist durch die AuRen-Durchgangstffnung
3 ein Korper 80, z.B. ein Einbauteil, beispielsweise ein starrer Schacht, der beliebig
in den Gasspeicherraum 20 gefithrt sein kann, hindurchgefiihrt. Dies kann an
mehreren Stellen der Membran 1 geschehen, sodaR Fertigungstoleranzen bei
einigem Abstand der einzelnen Kérper 80 voneinander ergeben, daR die tatsachliche
Position der Kérper 80 relativ zur Membran von der geplanten Einbaustelle abweicht.

Aus diesem Grund ist der Schacht 80 mittels einer biegsamen oder faltbaren
Abdeckung 81, welche entlang eines Umfangsbereiches des Kérpers 80 und entlang
des Umfanges der AuRen-Durchgangséffnungsbegrenzung 3, z.B. mittels der
Klemmring/Gegenflansch-Anordnung 17, dichtend befestigt ist, in der AuRen-
Durchgangséffnung 3 gehalten. Die biegsame oder faltbare Abdeckung 81 stellt eine
dichtende, aber bewegliche Verbindung gegeniiber der Membran 1 her, sodaB kieine
Positionsverschiebungen, die sich beim Einbau des Schachtes 80 ergeben,
aufgenommen werden kénnen, wie in Fig.9 durch die strichlierten Linien angedeutet
ist.
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Bei einem Doppelmembran-Gasspeicher, wie in Fig.8 und 9 gezeigt, ist der Kérper
80 weiters durch die Innenmembran-Durchgangséffnung 4 der Innenmembran 2
hindurchgefuihrt, und der Randbereich der Innenmembran-Durchgangséffnung 4
entlang des Umfangsbereiches des Korpers 80 dichtend befestigt. Da die
Innenmembran 2 von Haus aus variabel gestaltet ist, also nicht in jeder Position
vollig gespannt, kann diese so dimensioniert werden, daR diese eine
Positionsverschiebung des Kérpers 80 nicht behindert.

Weitere vom Fachmann ausfithrbare Anwendungen der AuBen-Durchgangséffnung 3
sind vom Schutzumfang der Erfindung umfaft.
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PATENTANSPRUCHE

1. Gasspeicher mit einem Gasspeicherraum (20) und zumindest einer den
Gasspeicherraum (20) zumindest teilweise umgebenden Membran (1, 2) sowie
zumindest eine aus dem Gasspeicherraum (20) fiihrende Ableitung zum Ableiten des
gespeicherten Gases, dadurch gekennzeichnet, daR in der zumindest einen
Membran (1, 2) eine verschlieBbare AuBen-Durchgangséffnung (3) ausgenommen
ist, iber welche der Gasspeicherraum (20) im unverschlossenen Zustand der AuRen-
Durchgangséffnung (3) mit der Umgebung kommuniziert.

2. Gasspeicher nach Anspruch 1, wobei eine AuRenmembran (1) und eine
Innenmembran (2) vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dal die
verschlieBbare AuRen-Durchgangséffnung (3) durch die AuRenmembran (1)
hindurch ausgebildet ist, und daR in der Innenmembran (2) eine korrespondierende
Innenmembran-Durchgangséffnung (4) ausgenommen ist, welche Uber einen
flexiblen Schacht (8) dichtend mit der AuBen-Durchgangséffnung (3) verbunden ist.

3. Gasspeicher nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafl die
AuBen-Durchgangséffnung (3) kreisformig ausgebildet und durch einen ringférmigen
Flansch (9) begrenzt ist, der mit der Membran verbunden ist oder durch diese
gehalten ist.

4

gekennzeichnet, daR die AuRendurchgangséffnung durch einen Deckel mit einem

Gasspeicher nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch

Durchsichtfenster verschlossen ist, sodaR durch den Deckel hindurch in den

Gasspeicherraum gesehen werden kann.
5. Gasspeicher nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,

daB die AuBendurchgangséffnung mit einem Deckel (10°) verschlossen ist, der einen
durch den Deckel hindurcherstreckenden AnschluRstutzen (41) aufweist, an denein

-11-
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Gas-Abgangsrohr (40) zum Ableiten des im Gasspeicherraum (20) gespeicherten
Gases anschlieBbar ist.

6. Gasspeicher nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
daB die AuBen-Durchgangséffnung mit einem Deckel verschlossen ist, der eine Soll-
Bruchstelle ausbildet, sodaR bei Uberschreiten des maximal zulassigen Druckes im
Gasspeicherraum (20) der Deckel an der Sollbruchstelle bricht.

7. Gasspeicher nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, daR (ber die AuBen-Durchgangséffnung (3) Sensor- oder
MeRvorrichtungen (23) mit dem Gasspeicherraum (20) in Kontakt sind.

8. Gasspeicher nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, da die AuBen-Durchgangséffnung (3) in der Umgebung der
Behélterwand (30) ausgebildet ist.

9. Gasspeicher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR durch die
AuBen-Durchgangséffnung (3) ein Kérper (80) hindurchgefuhrt ist, der mittels einer
biegsamen oder faltbaren Abdeckung (81), welche entlang eines Umfangsbereiches
des Korpers (80) und entlang des Umfanges der AuRen-
Durchgangséffnungsbegrenzung (3) dichtend befestigt ist, in der AuRen-
Durchgangséffnung (3) gehalten ist.

10. Gasspeicher nach Anspruch 2 und 9, dadurch gekennzeichnet, daR der
Korper (80) weiters durch die Innenmembran-Durchgangséffnung (4) hindurchgefiihrt
ist, und der Randbereich der Innenmembran-Durchgangséffnung (4) entlang des
Umfangsbereiches des Kérpers (80) dichtend befestigt ist.

11. Gasspeicher nach einem Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daR
der Korper ein starrer Schacht (80) oder ein anderer Einbauteil ist.

Wien, am 20.04. 2007 durch: Haupl & Ellmeyer KEG
Patentanwaltskanzlei
PATENTANWALTS KANZLE
s ELMEYER (e
: 50 (KIRCHENGA
A-1070 WIEN TEL. 52381865011)

-12-
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NEUE PATENTANSPRUCHE

1. Gasspeicher mit einem Gasspeicherraum (20) und zumindest einer den
Gasspeicherraum (20) zumindest teilweise umgebenden Aulenmembran (1) sowie
zumindest einer aus dem Gasspeicherraum (20) fuhrenden Ableitung zum Ableiten
des gespeicherten Gases, wobei in der AuBenmembran (1) eine veréchlieﬂ.bare
AuBen-Durchgangséffnung  (3) ausgenommen ist, {ber weliche der
Gasspeicherraum (20) im unverschlossenen Zustand der AulBen-Durchgangséffnung
(3) mit der Umgebung kommuniziert, dadurch gekennzeichnet, dass die in der
AuBenmembran ausgenommene, verschlieRbare AuBen-Durchgangséffnung (3) an
ihrem Umfang ausschlieBlich durch die AuRenmembran (1) gehalten ist.

2. Gasspeicher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass weiters eine
Innenmembran (2) vorgesehen ist, und dass in der Innenmembran (2) eine
korrespondierende Innenmembran-Durchgangséffnung (4) ausgenommen ist, welche
Uber einen flexiblen Schacht (8) dichtend mit der AuBen-Durchgangséffnung (3)
verbunden ist. |

3. Gasspeicher nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
AuBen-Durchgangséffnung (3) kreisférmig ausgebildet und durch einen ringférmigen
Flansch (9) begrenzt ist, der mit der AuBenmembran (1) verbunden ist.

4, Gasspeicher nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die AuBendurchgangsoffnung durch einen Deckel mit einem Durchsichtfenster
verschlossen ist, sodass durch den Deckel hindurch in den Gasspeicherraum
gesehen werden kann.
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5. Gasspeicher nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die AuBendurchgangséffnung mit einem Deckel (10°) verschlossen ist, der
einen durch den Deckel hindurcherstreckenden AnschluBstutzen (41) aufweist, an
den ein Gas-Abgangsrohr (40) zum Ableiten des im Gasspeicherraum (20)
gespeicherten Gases anschlieRbar ist.

6. Gasspeicher nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die AuBen-Durchgangséffnung mit einem Deckel verschlossen ist, der eine
Soli-Bruchstelle ausbildet.

7. Gasspeicher nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass Uber die AuBen-Durchgangséffnung (3) Sensor- oder MeRvorrichtungen (23)
mit dem Gasspeicherraum (20) in Kontakt sind.

8. Gasspeicher nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass die AuRen-Durchgangséffnung (3) in der Umgebung der Behalterwand (30)
ausgebildet ist.

9. Gasspeicher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass durch die
AuBen-Durchgangsoffnung (3) ein Kérper (80) hindurchgefuhrt ist, der mittels einer
biegsamen oder faltbaren Abdeckung (81), weiche entlang eines Umfangsbereiches
des Korpers (80) und entlang des Umfanges der AuRen-
Durchgangséffnungsbegrenzung  (3) dichtend befestigt ist, in der AuRen-
Durchgangséffnung (3) gehalten ist.

10.  Gasspeicher nach Anspruch 2 und 9, dadurch gekennzeichnet, dass der
Korper (80) weiters durch die Innenmembran-Durchgangséffnung (4) hindurchgefiihrt
ist, und der Randbereich der Innenmembran-Durchgangséffnung (4) entlang des
Umfangsbereiches des Kérpers (80) dichtend befestigt ist.
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11. Gasspeicher nach einem Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass
der Korper (80) ein starrer Schacht ist.

. i SATTLER AG
Wien,am 23, juli 2008 durch:

aupl & ETlmeyen KEG
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